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  過渡吸収分光法は古くから分子の光反応過程の研究に用いられて

おり、最近では光触媒や太陽電池を始めとした機能性材料およびデバ

イスへの応用が盛んに行われている。本セミナーでは発表者のグルー

プが開発してきた過渡吸収分光装置を紹介した後、次世代有機 EL材

料に応用することで分かってきた材料の発光機構について説明する。 	
  また、それ以外にも最近発表者らが取り組んでいる計測手法にも

時間があれば触れて紹介する。 
 


